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LMS_17M1-Zapfen-Empfindlichkeit; Yw=100
s−17M1E,D(λ)=[B31x

−
17M1E,D(λ)+B32y

−
17M1E,D(λ)

+B33z
−
17M1E,D(λ)]S(λ)E,D;  tsa=0,00;  E00, D65

B3j: 0,000 0,000 1,000 (λ=440)
l17M1E,D=0,3333; 0,3186
s17M1E,D=0,3333; 0,3439

Σs−17M1E,D(λ)=100,00; 104,84
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LMS_17M1-Zapfen-Empfindlichkeit; Yw=100
s−17M1E,D(λ)=[B31x

−
17M1E,D(λ)+B32y

−
17M1E,D(λ)

+B33z
−
17M1E,D(λ)]S(λ)E,D;  tsa=0,00;  E00, D50

B3j: 0,000 0,000 1,000 (λ=440)
l17M1E,D=0,3333; 0,3579
s17M1E,D=0,3333; 0,2860

Σs−17M1E,D(λ)=100,00; 80,14
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LMS_17M1-Zapfen-Empfindlichkeit; Yw=100
s−17M1E,D(λ)=[B31x

−
17M1E,D(λ)+B32y

−
17M1E,D(λ)

+B33z
−
17M1E,D(λ)]S(λ)E,D;  tsa=0,00;  E00, P40

B3j: 0,000 0,000 1,000 (λ=440)
l17M1E,D=0,3333; 0,3925
s17M1E,D=0,3333; 0,2452

Σs−17M1E,D(λ)=100,00; 64,99
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LMS_17M1-Zapfen-Empfindlichkeit; Yw=100
s−17M1E,D(λ)=[B31x

−
17M1E,D(λ)+B32y

−
17M1E,D(λ)

+B33z
−
17M1E,D(λ)]S(λ)E,D;  tsa=0,00;  E00, A00

B3j: 0,000 0,000 1,000 (λ=440)
l17M1E,D=0,3333; 0,4664
s17M1E,D=0,3333; 0,1563

Σs−17M1E,D(λ)=100,00; 37,07
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LMS_17M1-Zapfen-Empfindlichkeit; Yw=100
s−17M1E,D(λ)=[B31x

−
17M1E,D(λ)+B32y

−
17M1E,D(λ)

+B33z
−
17M1E,D(λ)]S(λ)E,D;  tsa=0,00;  E00, E00

B3j: 0,000 0,000 1,000 (λ=440)
l17M1E,D=0,3333; 0,3333
s17M1E,D=0,3333; 0,3333

Σs−17M1E,D(λ)=100,00; 99,99
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LMS_17M1-Zapfen-Empfindlichkeit; Yw=100
s−17M1E,D(λ)=[B31x

−
17M1E,D(λ)+B32y

−
17M1E,D(λ)

+B33z
−
17M1E,D(λ)]S(λ)E,D;  tsa=0,00;  E00, C00

B3j: 0,000 0,000 1,000 (λ=440)
l17M1E,D=0,3333; 0,3130
s17M1E,D=0,3333; 0,3579

Σs−17M1E,D(λ)=100,00; 111,48
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LMS_17M1-Zapfen-Empfindlichkeit; Yw=100
s−17M1E,D(λ)=[B31x

−
17M1E,D(λ)+B32y

−
17M1E,D(λ)

+B33z
−
17M1E,D(λ)]S(λ)E,D;  tsa=0,00;  E00, P00

B3j: 0,000 0,000 1,000 (λ=440)
l17M1E,D=0,3333; 0,3646
s17M1E,D=0,3333; 0,2898

Σs−17M1E,D(λ)=100,00; 81,63
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LMS_17M1-Zapfen-Empfindlichkeit; Yw=100
s−17M1E,D(λ)=[B31x

−
17M1E,D(λ)+B32y

−
17M1E,D(λ)

+B33z
−
17M1E,D(λ)]S(λ)E,D;  tsa=0,00;  E00, Q00

B3j: 0,000 0,000 1,000 (λ=440)
l17M1E,D=0,3333; 0,3060
s17M1E,D=0,3333; 0,3711

Σs−17M1E,D(λ)=100,00; 118,04


